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MINISTERIO DA EDUCAGAO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE METALURGIA E QUIMICA - TM
CEFET-MG

PORTARIA ADMINISTRATIVA DMQTM/DCTM/CEFET-MG N° 17, DE 21 DE MARGO DE 2023

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE METALURGIA E QUIMICA DO CAMPUS
TIMOTEO DO CEFET-MG, no uso de suas atribuicbes legais e regimentais, no
contexto do processo de protocolo 23062.014200/2023-15, visando auxiliar o
Colegiado do Curso Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas na tomada
de decisdo quanto ao pedido de dispensa de disciplina do estudante Miguel de
Oliveira Bento ? matricula 20222016354, vem através desta PORTARIA:

Art. 1° - Designar os servidores docentes abaixo relacionados para, sob a
presidéncia do terceiro, comporem uma comissdo para analise do Pedido de
Dispensa em questao:

|. Prof. Alexandre Almeida Oliveira

[I. Prof. Armin Frans Isenmann

[ll. Prof. Fabio Luis Rodrigues (presidente)

Art. 2° - S30 responsabilidades desta comisséo:

I. Avaliar nos termos das Normas Académicas da EPTNM o pedido feito pelo
estudante (Capitulo | do Titulo VI, artigos 83 a 87, Resolugdo CEPE 13/22)
(https://www?2.cepe.cefetmg.br/resolucoes/resolucoes-anos-2020/r2021-2/cepe-res-
2022-013/).

[I. Emitir Parecer Conclusivo fundamentado ao DMQ-TM (11.63.04) via SIPAC com
assinatura de todos os membros desta comissao.

Art. 3° - A Comissao hora designada tera duracédo de 03 (trés) dias com prazo para
envio do parecer assinado até a data de 23 de margo de 2023.

Art. 4° - Esta portaria entra em vigor nesta data de 21 de margo de 2023.

(Assinado digitalmente em 21/03/2023 14:18)
RONEY ANDERSON NASCIMENTO DE AQUINO
DMQTM (11.63.04)
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